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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

EMC 410035 Fundamentos da Visão Computacional 

 

Ementa: 

Aplicações da visão computacional na metrologia, incluindo: estudo da geometria projetiva e sua 
aplicações, de várias técnicas e princípios de medição de formas 3D, representação de superfícies 
através de nuvens de pontos e malhas, noções de processamento digital de franjas, técnicas para 
medição de deslocamentos, deformações e de curvatura. 
 

 
Programa: 

1. Geometria projetiva (Modelamento e calibração de câmeras; Geometria epipolar; Determinação de 
coordenadas 3D) 

2. Medição de formas 3D (Profundidade pelo foco; Triangulação; Projeção de franjas; Moiré de 
projeção; Fotogrametria passiva; Fotogrametria ativa; Microscopia confocal; Tempo de voo) 

3. Nuvens de pontos e malhas  (Estruturação;  Redução; Representação computacional; Comparação 
com CAD) 

4. Processamento digital de franjas  
5. Medição de deslocamentos e deformações (Moiré geométrico e encoders;  Correlação digital de 

imagens) 
6. Medição de curvatura (Deflectometria) 

 

Critério de Avaliação: 

Testes semanais (30%), aulas de laboratório apresentadas por alunos (20%) e trabalho final da disciplina 
(50%). 
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